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EAMHAS CHCTEMA 3ALUMTEI OT KOPPO3MM
M CTAPEHMS. MOKPBITUS METANITUYECKME
M HEMETANUIMYECKME HEOPFAHMYECKME FOCT

TepMuHBI M OnpegeneHHs 9.008 — 7 3

Metal and non metal inorganic coatings.
Terms and definitions.

Moc uuem Tocypaper O KOMMTETa cTanpaapros Coseta Muuucrpos CCCP

ot 29.V1 1973 r. N2 1610 cpok aeHcTBHA YCTaHOBNEH
c 01.07. J974 r.
Ao 01.07. 1979 r.

Hacrosiwuit cranaapr ycraHaBJaHBaeT NPHMeEHsieMble B HayKe, TeX-
HHKE H IIPOH3BOJCTBE TEPMMHBI M ONpeNeNeHHS OCHOBHBIX TOHSITHIl B
00/1aCTH METa/VINYECKUX H HEeMeTaJIMYeCKHX HEeOPraHHUECKHX IIOKpbI
THIi, IOJIyYeHHbIX HA MEeTaJjjie 3JeKTPOXHMUYECKHUM H XHMHYECKHM CIIO-
cobaMu.

TepMunbl, ycTaHOB/AEHHbIE HACTOSAIMM CTaHAAPTOM, 006g3aTenbHbI
. 1JIl IpUMEHEHMs B AOKYMEHTAllMH BCEeX BHJOB, y4yeOHHKaX, yueGHBIX
noCcoGHsX, TeXHHYECKON M CNpaBOYHOI Jurepatype. B ocraabHbIX ciy-
4yafxX DpHUMeHeHHEe 3THX TePMHHOB DEKOMEHIYercs.

st KaXKAoro NOHATHS YCTAHOBJEH OIMH  CTaHIapTH30BAHHBIN
TepMHuH. [IpHMeHeHHe TepMHHOB-CHHOHHMOB CTAHAAPTH30BAaHHOTO Tep-
MHHa 3anpeLiaercs.

HeaonycTHMble K NPHMEHEHHIO TEPMHHBI-CHHOHUMBI TPHBEJEHH B
cTanjapTe B KaYecTBe CIIPaBOYHBIX M 0603HayeHbl «Ham».

B cayuae, Korjma cyllcCTBeHHbIE NPH3HAKU HOHSITHSI COXEpXKarcs B
fyKBEHHOM 3HAYEHMH TE€PMHHA, ONpeleJeHHe He NPHBEACHO, H B rpa-
¢de «OnpenesneHue» nocTaBieH Npoyepx.

B crammapre B KauecTBe CIPaBOYHBIX MPHUBEAEHbLl HHOCTPaHHBIE
sxkBHBaTeHTel Ha HeMmenkom (D), anrumiickom (E) u  dpanuysckom
(IF) a3bIKax.

B cranpapre npuBeieH andaBHTHBIA YykasaTeab cOlepiKalluXcs B
HeM TEePMHHOB Ha DYCCKOM sI3blK€ M MX HHOCTPAHHBIX 3KBHUBAJIEHTOB.

CraHaapTH30BaHHbBIE TePMHHB HaGpaHbl INOJTYKHPHBIM LIpHPTOM,
a HelONyCTHMbI€ CHHOHHMBI—KYPCHBOM.

Hz2panme odmumanbHoe Mepeneuarka BocnpeuieHa
Hepeusdanue. Aseycr 1974 e.

* © Uapatenscreo cranpaptos, 1975
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TepMHuH

Onpepenenue

OBIUME NOHATUA

1. NokpwiTHE
D. Uberzug
E. Coating

F. Revétement

9. Buewnuit cioii NOKPLITHS

Hpun. Bepxuud ci0il nokpeirus

D. Aupenschicht des Uberzugs

F. Couche supérieure de revé-
tement

3. Noncaoit

Han. Todaoxcka

D. Unterschicht

E. Underlayer

F. Couche antérieure de
tement

revé-

4. OcHosHoIlt MeTann
Han. Hodaoxka

D. Grundmetall

E. Basis metal

F. Métal de base

5. ToamuHa HOKPLITHS
Hnn. Toawuna ca0a

D. Uberzugsdicke

. Coating thickness

. Epaisseur de revétement

MecTHan TONWHHA NOKPHITHSA

. Lokale Uberzugsdicke

Local coating thickness

. Epaisseur local de rcvétement

MuHuManbHas TOJNIMHHA TOKPLITHSA
. Minimale Oberzugsdicke
Minimum coating thickness
. Minimum épaisseur de
tement

THON  Tmoge  Tm

revé-

. MakcuMaabHas  ToJIHHA NOKPHI-
. Maximale Uberzugsdicke

. Maximum coating thickness
. Maximum épaisseur de
tement

revé-

=
mMEoR ©

Cnoft WaM HECKONBbKO CJA0EeB MaTepHana,
HCKYCCTBEHHO MOJAYYeHHbIX Ha MOKpbiBae-
MOJ IOBEPXHOCTH

Cuooit mOKpHITHA, NOBEPXHOCTH KOTOPOTO
CONMpPUKAacaeTcs € OKpYyXKawlied cperoi

Kaxaplii u3 cJ0eB NOKPHITHA, PACNONO-
JeHHb NOJ BHEWHHM CJI0eM NOKPLITAR

Meraan, no-

KDhITHE

Ha KOTOPOM IMOJYYalOT

Paccrosune no HOpMajau MEXIY MOBepx-
HOCTLIO OCHOBHOTO MeTaana U NOBEepX-
HOCTBHIO BHEIIHErO CJIOA NMORPBLITHA

ToainHa MOKPLITHA B 3aJ1aHHOM MecCTe
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IIpodoarxenue

Tepmusn

Onpenenenne

TEXHONOTUS NMOSNYYEHMS NOKPLITHA
O6pa6oTka NOBEPXHOCTH

9. Kpauesanue
D. Kratzen

E. Cutting down
F. Aplanissage

10. Maruposanue
D. Mattierung
E. Frost

F. Matage

11. Xumunueckoe nojuposaHie
D. Chemisches Polieren

E. Chemical polishing

F. Polissage chimique

12. 3aexkTpoxumMuuecKoe
BaHue

D. Elektrochemisches Polieren

E. Electrochemical polishing

F. Polissage électrochimique

18. O6e3xkupuBaHue

Han. Ouucrxa

D. Entfettung

E. Degreasing

F. Dégraissage

14. Xumnueckoe ofe3upHBaHne
D. Chemische Entfetiung

E. Chemical degreasing

F. Dégraissage chimique

15. AaekTpoxuMHYecKoe
BaHue

D. Elektrochemische Entfettung

E. Electrochemical degreasing

F. Dégraissage électrochimique

16. AHogHoe 0Ge3XKupHBaHHe
D. Anodische Entfettung

E. Anodic degreasing

F. Dégraissage anodique

17. KaTonnoe oGe3kupusanue
D. Katodische Entfettung

E. Cathodic degreasing

F. Dégraissage cathodique

noAHpOBa-

olbe3xupn-

O6pa6oTka -NOBEPXHOCTH OCHOBHOrO Me-
Tajda HAH NOKPHITHS MeTalJHYeCKUMHU
IeTKAMH AJS YHaJeHHS OKMCJOB, 3arpsia-
HeHMiH, pasauuHblX JedeKTOB, YIIOTHEHHS
MOKPLITHSI MJH HaHeceHHsi HEKODPATHBHOTO
WTPHXa

O6pa6oTKa NOBEPXHOCTH OCHOBHOTO Me-
Tanna HMJIH MNOKPHITHS MEXAHHYEeCKHM, XH-
MHUYECKHM HJAH SJeKTPOXUMHUYECKHM CIO=-
cobaMu AAA NpUAAHHA MaTOBOI'O OTTEHKA

OGpaGoTKa MOBEPXHOCTH OCHOBOI'O Me-
Tanja HWIM NOKPHTHA AJA  CIVIaXHUBaHHUS
HepoBHOCTEH H npuiaHud Onecka nyreM
H30HpaTeJbHOrO PACTBOPEHHA

O6pa6oTKka  TNOBEPXHOCTH  OCHOBHOTO
MeTanja HJAH TOKPLITHH JJf CrAaXHBa-
HuA HepoBHOCTeill M npuaauus Onecka B
pacTBopax moj JeficTBHEM 3MEKTPUYECKO-
ro TOKa OT BHEUIHEe[0 MCTOUHHKA

O6pa6oTKka NOBEPXHOCTH OCHOBHOIrO Me-
TalJla HJH TOKPBLITHS AJS YAAJEHHS KH-
POBBIX 3arpsa3HeHnit

O6eskyupuBaHue LIEJOYHBIM PACTBOPOM
A OPTaHMYECKHM PACTBOPHTEAEM

OfGesXupuBanyue WeEJOYHEIM DACTBOPOM
noj JeficTBHEM 2JIEKTPHYECKOrO TOKa OT
BHeUIHero HCTOYHHKA

ANeKTpOXUMHUECKOe o06e3:KipHBAaHeE,
npu KotopoM ofpadaTniBaeMuiit Martepyan -
CIYXKUT aHOAOM

ek TpoXHMHYECKOe ofe3XHDHUBaHKHe,
npH KotopoM o6pabaTbiBaeMblii MaTepyan
CJHYXHT KATOHXOM
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Hpodoascenue

TepMHR

Onpenenenie

18. Tpasaeuse
D. Atzung

E. Ething

F. Décapage

19. Xumuyeckoe TpaBJieHHe
D. Chemische Atzung

E. Chemical Ething

F. Décapage chimique

£20. JaeKTpOXHMHYECKOE TPABJICHHE
D. Elektroshemische Atzung

E. Electrochemical ething

F. Décapage électrochimique

91. AHoaHoe TpaBJeHue
D. Anodische Atzung
E. Anodic ething

F. Décapage anodique

2. KatoaHoe Tpasiense
D. Katodische Atzung

. Cathodic ething,

. Décapage cathodique

T

23. AkTHBauUUA

IHan. dexanuposanue
D. Aktivierung

E. Activation

F. Activation

24. XuMnuecKaf akTHBAUMS

Han. Xusuyecxoe
dexanuposanue

D. Chemische Aktivierung

E. Chemical activation

F. Activation chimique

25. JAEKTPOXHMHUECKAs AKTHBAUNA

Han. 3aexTpoxunuteckoe
Jdexanuposanue

D. Elektrochemische Aktivierung

E. Electrochemical activation

F. Activation électrochimique

26. Oceraenue
D. Klirung

E. Clarification
F. Eclaircissement

O6pa6GoTka  MOBEepXHOCTH  OCHOBHOro
MeTania HIH TOKPLITHA LIS PacTBODEHHs
H YAAJeHHS OKHCJAOB HJM CNOA MeTajala

TpaBaense pacTBOPOM XHCJIOT, LIenovel
HAH codted

TpaBnedHe PAcTBOPOM KHCJOT, IIEJNOUEH
WM coJeil MOA JefCTBHEM SJeKTPHUECKO-
I'o TOKa OT BHEIIHEro HCTOYHHKA

DAeKTPOXHMHUECKOE TDABJEHHE, NPH KO-
TopoM o0OpadaThiBaeMbll MeTaJJl CIYKHT
dHOIOM

DJIeKTPOXHUMHYECKOe TpaBJjeHue, IPH KO-
TOpoM oOOpafaThiBaeMblil MeETaMa CIAYKUT
KaToZoM

O6paboTKa NOBEPXHOCTH OCHOBHOIO Me-
Tanjda HJIH NOAC/ON NJMA CHATHA OKHCHOTO
CJIOSt HemoCPEIACTBEHHO Iiepelfl, HaHeCeHHeM
TOKPLITHA

AxtuBayua caabbiM  pacTBOPOM. KHCJOT,
menoyell HIH coneil

AxTuBauust cnabbiM PACTBOPOM KHCJIOT,
mlenao4eit MAH codeil mox HeHCTBHEM 3AeK-
TPHYECKOTO TOKa OT BHEIUHero HCTOYHHMKA

O06paGoTKka NOBEPXHOCTH OCHOBHOIO Me-
TanANa WIH IOKDLITHS XWMHYECKHM CIOCO-
60M AJ1s IPHAAHHA CBETJIOrO OTTeHKA
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IIpodonrcenue

Tepmun

Onpeaenenue

Crnoco0bl NMoJyueHHs MOKPLITHA

27. XWMHuyeckuil cnocod
NOKPBLITHSA

D. Chemisches Gewinnungs—ver-
fahren des Uberzugs

E. Chemical method
production

F. Procédé chimique d’obtention de
revétement

noJyuenus

coating

98. JaekTpoxumndeckuii ¢noco6 no-
JY4eHNS NOKPHITHA
D. Elcktrochemisches Gewinnungs —
verfahren des Uberzugs
E. Electrochemical method coating
production
F. Procédé éléctrochimique d’obten-
tion de revétement

29. Karopunoe
Tamna

D. Katodische Metallreduktion

E. Cathodic metal reduction

F. Reduction cathodique de métal

BOCCTAHORJIEHNE Me-

30. AHoaxoe oxuciaeHHe MeTaJaa
Hnan. Arodusayuonnelli cnoccb

D. Anodische Metalloxydation

E. Anodic metal oxidation

F. Oxidation anodique de metal

IlonyueHue MeTANIHYECKOTO HAM HeMe-
TAJJHUECKOTO0 HEOPraHM4YeCKOro MNOKPLITHA
B pacTBOope Oe3 3JEKTPHYECKOTO TOKa OT
BHeIIIHero HCTOYHHKA,

ITpuMeyanue. llpumepamMu npo-
UeCCOB NOJYYeHHs TOKDPBITHH XHMHye-
CKHM CIOCOOOM SIBJASIOTCA: IJIf MeTas-
JIHYECKHX TIOKPHITHI, MOMYYeHHHX BOC-
CTaHOBJACHUECM -— HHKEJAHPOBAHHE, MeA-
HeHiie, cepeBpexue H ApyrHe; IAsA He-
MeTaMIHUECKHX HeOPraHHueCcKHX NOKpbi-
THH, TOJYUEHHBIX OKHCJIEeHHEeM,— OKCH-
auposauune, ¢ocharupoBadne, XpoMaTH-
poBaHie wu npyrue. IlocnenHue npume-
HAIIOT TaKXe JJS ONOJHHTENbHOU 00-
PaBOTKH MOKPLITHA

[TonyueHne MeTamMHYECKOTO WIH He-
MeTaJITHYeCKOro HeOpPraHuvyeckoro InoKpei«
THS B 37J€KTpO.JNTE NOA LeHCTBHEM 3J1eK-
TPHUECKOro T0Ka OT BHeWIHEro HCTOYHHKA

JNeKTPOXHUMIUECKHTT CNMOCO6 MONyueHHS
MeTaJLIHYeCKHX TNOKPHITHI Ha KaTofe

cnoco6 nosyueHust
HeOpFraHUYeCKoro Io-

DNeKTPOXUMIIHECKHH
HeMeTa/lNIHYECKOro
KPLITHH HA aHoJe

JonoauureabHas 00pa6oTKa NOKPHLITUSA

31. NponuTka NMOXpPbLITHA

D. Trankung des Uberzugs

E. Coating impregnation

F. Imprégnation de revétement

O6paboTKa TIOKPLITHA TYTEM 3anoJfHe-
HHS TIODP BeHWlecTBOM, He 00pasyoliHM
C HHM XHMHUYECKOTO COEJHHEHHA IAf I0-
BLIEHHS SALTHTHLIX 1AM AHTHO PUKUHOH-
HBIX. CBOJICTB
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HIpodonsxcenue

TepMmun

Onpegenenue

32. NponuTka macaom

D, Olirankung

E. Oil impregnation

F. Imprégnation de I'huile

33. Hanoanenne NOKpbITHA

D. Fiillung des Uberzugs

E. Coating f{illing

F. Remplissage de revétement

34. Hanoanenue B BOAE
Hpn, ¥naoruenue

D. Wasserung

F. Remplissage dans I'eau

35. Hanoatenne B pacrBope Kpacu-
Teas

D. Fiillung des Farbstoffes

F. Remplssage dans la teinture

36. FuapodoGu3npoBanne NOKPLITHA
D. Hydrophobierung des Uberzugs
E. Coating hydrophobic

F. Hydrophobisation de revétement

37. OnnaBleHne NOKPLITHS

D. Abschmelzen des Uberzugs

E. Coating partial melting

F. Fierion particlle de revétement

O6paboTka NOKPLITHS TNyTeM 3anoJiHe-
HHSI TOP BEIMECTBOM, 06PasyoOUIUM € HHM
XHMHYECKOe COeAHHEHHE NI IMOBBINICHUS
3alUHTHBIX CBOHCTB HOKPHITUS

O6paboTKa MOKPLITHS TrUAPODOGHIUDY-=
oweif XKUAKOCTbIO AJsi 00pasoBaHHS THA-
pohoBGHON MIeHKH

HarpeB mnokpeTHf KO TeMnepatypH,
npeBHIUIAIOWEH TeMNepaTypy ero nJjasJe-
HusA

BUAbl MOKPHITUA

ITo cnoco6y noay4eHns

38. XuMHYecKoe NMOKphbITHE
D. Chemischer Uberzug
F. Revétement chimique

39. dneKTPOXMMHYECKOE MOKPBLITHE
D. Elektrochemischer Uberzug

E. Electrochemical plating

F. Revétement électrochimique

40. TaabBaHHYECKOE MOKPLITHE
D. Galvanischer Uberzug

41. AHOJHO-OKHCHOE TOKpPbiTHE
Han. Anodusayuonnoe nokpoitue

D. Anoden Oxyd Uberzug

E. Anodic Oxydat coating

F. Revétement anodique—oxydique

ITokphiTHE,  NOJYYEHHOE  XHUMHYECKHM
croco6oM
IToXpbiTHE, TOJYYEHHOE 3JEKTPOXUMH-

YeCKHM CrocoGoM

DneKTPOXHMHYECKOe TNOKDPHITHE, [0y«
YEHHOE KATOMHBIM BOCCTAHOBJEHHEM Me-
Tania

DJIEKTPOXHMHYECKOe IOKPHITHE, MOJAY-
yeHHOe AHOMHBIM OKHCJEHHEM Merajsaa



rocr %9.008—73 Cwp. 7

Hpodorxenue

TepMun

Onpenenedye

Ilo matepuany

42. Merananueckoe NOKpbITHE
D. Metalliiberzug

E. Metal plating

F. Revétement métallique

43, KomMno3suysorHOe MOKPbITHE
D. Kompositionsiiberzug
E. Composition plating
F. Composition dc revétement

44, Hemeraanuueckoe
€KO€ NOKPbITHE
D. Anorganischer Nicht—metalliiber-
zug
E. Non—metal inorganic coating
F. Revétement non—meétallique
inorganique

HeopraHuye-

[ToxkpbiTHe, COCTOsilllee M3 MeTanna UIN
CIj1aBa.

NMpumevanne IlpuMepamm  Me-
TaJJHYeCKHX NOKPHITHH ABJSAIOTCHA: HH-
KeJleBoe, XPOMOBOE, MeLHOe, JaTYHHOe
H apyrue

Meraaanueckoe NOKPHITHE, CofepxkKailee
COOCAXK/ICHHBIE HEeMEeTaJIHYECKHe YaCTHIB!

IToxpuiTHe, COCTOsillee U3 Heopraupye-
CKHX COeJHMHEeHHA MeTaJijIoB.
NMpumeuanune. I[IpumepaMu Heme-
TasIHUECKHX HEeOPraHHYeCKUX MOKDBITHMA
ABASIOTCA:  OKHCHOe, OKHCHO-(hocdaThoe,
docdhartHoe, GTOpPHAHOE, OKHCHO-QTODHI-
HOe H JApyrue

Mo HasHayeHHIO

45, 3amuTHOE NOKpLITHE
D. Schutziiberzug

E. Prolective coating

F. Revétement protecteur

46. 3aiuTHO-AEKOpPATHBHOE
THe
D. Dekorationsschutz—iiberzug
E. Protective decorative coating
F. Revétement protecteur et
coratif

NOKpbI-

dé-

47. CnenuanbHOE NOKPLITHE
D. Spezialiiberzug

E. Special coating

F. Revétement spécifique

[TokpeiTue, npegHasHayeHHoe IJsg 3alnu-
Tl OCHOBHOro MeTajjaa OT KOppo3nu

IMoxpeuiTHe, mnpefHasHaueHHOe JNA 3a-
IHHThl OCHOBHOTO MeETaJia OT KOppo3uu H
NpHAaHug eMy JAeKOpPpaTHBHOTO BHIA

ITokpelTHe, npeAHa3HAUYEHHOe OJA [IPH-
laHHS OnpeleJeHHLIX CBOACTB MOBepXx-
HOCTH OCHOBHOTQ MeTallja

Mo MexaHU3My 3alUTHI

48. KatogHoe NOKpbITHE
D. Katodischer Uberzug
E. Cathodic plating

F. Revétement cathodique

49. AHOAHOE TIOKpHITHE

D. Anodischer Uberzug
E. Anodic plating

F. Revétement anodique

Merannugeckoe NOKDHITHE, HMEWIee B
HaHHoll ¢pee S/MEKTPORHBIN NOTEHOHAMN
6oJiee MOJIOXKHTENbHLIF, YeM Y OCHOBHOTO
MeTaJIa

Merannuyeckoe NOKDHITHE, HMelolee B
JaHHOH cpefle SNeKTPORHEI MOTeHUHAN
6onee OTPHUATEABHEIA, YeM Y OCHOBHOrQ
MeTaana
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ITpodoasicenue

Tepmuu Onpenenente

ITo konnuecTBy cinoes

50. OapocnofiHoe NOXpPHITHE —
D. Einschichteniiberzug
E. Single—layer coating

Bl Muorocaoitinoe noxpeiTue —
D. Mehrschichteniiberzug
E. Composite plate

I". Revétement composite
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ANRMABUTHLIA YKASATERD TEPMMHOB HA PYCCKOM AI3bIKE

AxTHBaUMS

AKTHBAUMA XHMHYECKas
AKTHBAUNSA 2ICKTPOXUMMYECKAn
BoccTanoBieHHe MeTanla KaTORHOE
FurpodGo6GHINPOBAHYE TTOKPITHA
Hexanuposanue

Herxanuposarnue xusueckoe
Hexanuposanue 3.1eKTPOXUMULCCKOE
Kpauesanue

Marnposaune

Merana ocHoBHOI

Hanonwenne 8 Boge

Hanonnenne B pacreope kpacurens
Hanonnenve nokpsiTHs
O6e3muBpuBanne

O6esMupusaHne aHoRHOE
O06e3RHpHBaHHE KATOAHOE
O6eaxupuBanve XUMHUCCKOE
Ob6e3mupHBanne 3JeKTPOXHMUUECKOE
Ouncaenne meranna aHoaHOe
OnnasaeHie NOKPLITHS

Oceeraenne

Quucrka

llo0r0mKa

flopcroit

TlonpsiThe

ToKpbiTHE aHONHO-OKHUCHOE
Hoxkpottue anodusaluonHoe
Hoxpritne anopunoe

TlokppiTie rajbBaHHueCcKOe
flowpeiTHe 3alliuTHOE

ITokpeiTHE 3AUHTHO-XEKOPATHBHOE
TokpsiTHe KaTOAHOE

TTOXpbiTHE KOMNO3HUHOHHOE
TlokpsiTHEe METaAIHYeCKOC
NoxpsiTHe MHOTOCHOMHOE
Hokpuite HemeTalnUeCKOe HEOPTaHWUECKoe
HoxpoiTHe opHOCHOIIHOE

FlokpbiTHe cneunansuoe

YIOKppiTHE XHMHYECKOE

TlokpbiTHE 3NEKTPOXHMHUECKOE
Tloxmposanne Xumuyeckoe
ToaupoBanue 3JeKTPOXUMHUECKOE
ITponuTKa macJjom

TIponuTKa NOKPHITHS

Ca0i noKpolTUR BepXHiLL

Ciioi NOKPBITHA BHEWHMI

Cnocob anoGuU3AUUOHHbLL

Cnocof nony4eHus NOKPHITHS XHMHYECKUA

Cnoco6 nony4eHus HOKPLITHA 3ACKTPOXHMHUECKHIL

Tonmuna nokpwulius

Tomuuna NOKPHITHA MaKCHMAbHas
ToMuuRa NMOKPHITHA MeCTHas
ToamwkHa NOKPHTHA MUHBMAJbHAA

Toawu«a cron
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TpasaeHue

TpaBnenue anoanoe
TpaBaeHHe KaToaHoe
TpaBieHue Xumuuyeckoe
TpaBnenne 3JeKTPOXHMHUECKOE
YnaoTHenue

18
21

19
20
34
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ANDABUTHBIA YKA3ATENIL TEPMMHOB HA HEMELLKOM $I3bIKE

Abschmelzen des Uberzugs
Antivierung

Anoden Oxyd Uberzug
Anodische Atzung
Anodische Entfettung
Anodische Metalloxydation
Anodischer Uberzug
Anorganischer Nichtmetalliiberzug
Atzung

AuBenschicht des Uberzugs
‘Chemische Aktivierung
Chemische Atzung
Chemische Entfettung
‘Chemischer Uberzug
Chemisches Gewinnungsverfahren des Uberzugs
Chemisches Polieren
Dekorationsschutziiberzug
Einschichteniiberzug
Elektrochemische Aktivierung
Elektrochemische Atzung
Elektrochemische Entfettung
Elektrochemisches Gewinnungs—verfahren des Uberzugs
Elektrochemisches Polieren
Entfettung

Fiillung des Farbstoffes
Fiillung des Uberzugs
Galvanischer Uberzug
Grundmetafl

Katodische Atzung
Katodische Entfettung
Katodische Metallreduktion
Katodischer Uberzug
Klirung .
Kompositionsiiberzug
Kratzen

Lokale Uberzugsdicke
Mattierung

Maximale Uberzugsdicke
Mehrschichteniiberzug
Metalliiberzug

Minimale Uberzugsdicke
Oltrankung

Schutzuberzug
Spezialiiberzug

Trinkung des Uberzugs
Oberzug

Uberzugsdicke

Unterschicht

Wisserung



Crp. 12 TOCT 9.008—73

ANMABUTHBLIA YKA3ATEND TEPMMHOB HA AHTIMACKOM $i3bIKE

Activation

Anodic degreasing

Anodic etching

Anodic oxydat coating
Anodic metal oxidation
Anodic plating

Basic metal

Cathodic degreasing
Cathodic etching

Cathodic metal reduction
Cathodic plating

Chemicajl activation
Chemical coating

Chemical degreasing
Chemiical etching

Chemical polishing
Chemical method coating production
Clarification

Coating

Coating filling

Coating inmpregnation
Coating partial melting
Coating thickness
Composite plae
Composition piating
Cutting down

Degreasing

Electrochemical activation
Electrochemical degreasing
Electrochemical etching
Electrochemical method coating- produclion
Elektrochemical plating
Electrochemical polishing
Etching

Frost

Local coating thickness
Maximum coating thickness
Minimum coating thickess
Metal plating

Non-—metal inorganic coating
Oil impregnation
Protective coating
Protective decorative coating
Rendering hydrophobic
Single—layer coating
Special coating

Underlayer



rOCT 9.008—73 Crp. 13

ANTDABHTHBI YKASATEND TEPMMHOB HA MPAHUY3CKOM S3bIKE

Activation

Activation chimique

‘Activation électrochimique
Aplanissage

Composition de revétement
Couche antérieure de revétement
Couche supérieure de revétement
Décapage

Décapage anodique

Décapage cathodique

Décapage chimique

Décapage électrochimique
Dégraissage anodique
Dégraissage cathodique
Dégraissage chimique
Dégraissage électrochimique
Eclaircissement

Epaisseur de revétement
Epaisseur local de revétement
Fierion partielle de revétement
Hydrophobisation

Imprégnation de I'huile
Imprégnation de revétement
Matage

Maximum épaisseur de revétement
Métal de base

Minimum épaisseur de revétement
Oxidation anodique de métal
Polissage chimique

Polissage électrochimique

Procédé chimique d’obtention de revétement
Procédé électrochimique d’obtention de revétement

Réduction cathodique de métal
Remplissage dans I'eau
Remplissage dans la teinture
Remplissage de revétement
Revétement

Revétement anodique

Revétement anodique—oxydique
Revétement cathodique
Revétement chimique

Revétement . composite
Revétement métallique
Revétement non—métallique inorganique
Revétement protecteur
Revétement protecteur et décoratif
Revétement spécifique
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